
平成31年度4月入学
修士課程学生募集

願書受付：2018年6月18日～6月29日
口述試験：2018年7月21日
筆答試験：2018年8月9日～10日

修士課程一般選抜試験では、TOEIC®、TOEFL
のいずれかで英語能力を評価します。

本専攻では、物理・化学・材料・電気・機械など
幅広い分野の学生を受け入れ、新しい領域で
活躍できる研究者・技術者を養成しています。

〒816-8580 福岡県春日市春日公園6-1
九州大学大学院 総合理工学府量子プロセス理工学専攻 事務室
TEL： 092-583-7612     E-mail： office@asem.kyushu-u.ac.jp　

ご相談・研究室訪問はお気軽に

材料・デバイス・プロセスの「融合」により
「あっ！」と驚くものを生み出しています

総合理工学府
募集要項

量子プロセス在学生・
卒業生の声

量子プロセスHP
（過去の入試問題も）

過去10年の
就職実績

次世代テレビ用液晶材料

超極微細構造観察

受光素子の作製から特性評価まで

ポストリチウムイオン電池

プラズマ計測

炭素資源シーケンシャル変換

非平衡系のパターン形成

その場変形電子線トモグラフィー

機能性炭素材料の開発

次世代半導体技術

３D 光造形技術による機能性ガラスの開発

電子ペーパ－

フレキシブル有機EL素子

酸化物熱電変換モジュールの開発

春の筑紫キャンパス

世界初の光モードスイッチ


